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摘要(译)

薄膜沉积设备和通过使用该薄膜沉积设备制造有机发光显示设备的方
法，更具体地，涉及能够去除沉积在图案化切割片上的沉积材料而无需
执行额外清洁工艺的薄膜沉积设备和通过使用薄膜沉积设备制造有机发
光显示装置的方法。
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